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Waguih, Corning R&D Corporation’da Bolim Baskan Yardimcisi ve Bas Teknoloji Sorumlusu olarak
gorev yapmaktadir. Elektrik Muhendisligi alaninda Lisans derecesini 1971 yilinda Kahire
Universitesi’'nden, Matematik alaninda Lisans derecesini 1973 vyilinda Ein Shams
Universitesi'/nden alan Waguih Elektrik Mihendisligi alanindaki yiiksek lisans ve doktora
derecelerini sirasiyla 1975 ve 1978 yillarinda McMaster Universitesi’nden almistir. Waguih
1999’da Stanford Executive Program’ina katilmistir ve 2018’de McMaster Universitesi’'nden fahri
doktora unvani almistir.

1978 yilinda HP Labs’a katilan Waguih 1995’te HP Fotonik ve Elektronik Arastirmalar Laboatuvari
Direktérii olmustur. 1999’da Agilent Labs sirketine iletisim ve Optik Arastirmalardan Sorumlu
Baskan Yardimcisi olarak katilan Waguih 2005’te Avago Technologies’te Baskan Yardimcisi ve Bas
Teknoloji Sorumlusu goérevini Ustlenmistir. 2007’de Corning Incorporated’a katilmis ve Palo
Alto’da Corning West Technology Center adli birimi kurmustur. S6z konusu birimde bilim insanlari
ve mihendisler ekranlar, ara baglanti bilesenleri ve sensoérler konusunda arastirmalar
ylritmektedir. Waguih’in Corning R&D Corporation biinyesinde ylriitmekte oldugu faaliyetler
arasinda Foton Bilimi, Optoelektronik, Yuksel Hizli Elektronik Bilimi, Mikro-Elektromekanik
Sistemler, yeni blylime alanlarinin belirlenmesi (birlesme & satin alma, yeteneklerin sirkete
kazandirilmasi) ve malzeme buluslari icin hesaplamali tekniklerin arastiriimasi yer almaktadir.

Elektrik ve Elektronik Mithendisleri Enstitiisi’niin (IEEE) Yasam Boyu Uyesi olan Waguih 2015’te
University of California Santa Barbara tarafindan verilen Ornek Hizmet Odili'ne layik
gérulmistir. Waguih ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitiisii biinyesindeki ileri
Teknolojiler Ziyaretci Komitesi’nin liyesidir. 2020 yilinda Kanada Miihendislik Akademisi tiyeligine
secilen Waguih 2022’de ABD Ulusal Mihendislik Akademisi’ne secilmistir.



